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MiCKs®

URON BILGISI

Vaksis MICKS platformu prizmatik vakum kazanlanndan olusmaktadir ve magnetron
sachrma teknidi ile cam levhalar veya bUyUk yongalar Uzerine kaplama yapmak igin
uygundur. Bu platform genellikle low-e kaplamalar, yansimaya karsi kaplamalar,
elekirokromik kaplamalar, saydam iletken oksit kaplamalar, nitrr rezistanslan, yOksek
iletkenlikli kaplamalar icin kullanilmaktadir.
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GUC KAYNAKLAR]

-Sactirma Magnetron Kaynagdi icin DC ve/veya RF GUg Sagdlayicis

YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanilir bir yazilima sahipfir. Bu, sadece ofomasyon ve kontrol
yaziimi degil, ayrnica kullanicinin ézel kaplama deneyimlerini tasarlayabildigi, daha énce-
den kullanilan proses parametrelerini inceleyebildigi ve gelistiriimis receteleri/kaplamalan
kullanabildigi bir yazilimdir.

Yaziim tarafindan yUrGtilen operasyonlarda insan ve makine guvenligi dnem acgisindan ilk
siradadir. Grafik kullanici arayUzU kullaniciya kullanim sirasinda sistem durumunu gérme
imkani sunmaktadir.
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